AHHOTauMA K padoyeil nporpaMmme y4e0OHOM NPAKTHKHU PO ecCHOHATBHOIO0
moayJs IIM.01«Coopka, nporpaMMHUpPOBaHHe U IIyCKO-HAJIAIKA
MEXaTPOHHBIX CHCTEM»

Oobs1acTH NPUMEHEHUs] POTPAMMbI

PabGouas nporpamMma y4eOHOM MNPAKTUKH SIBISIETCS YacTbhiO MPOTPAMMBI
MIOATOTOBKHU CIIEUANINCTOB cpefaHero 3BeHa B coorBercTBuu ¢ @I'OC CIIO mo
cneruanbHocTu 15.02.10 «MexaTpoHuka U poOOTOTEXHHUKA (110 OTPACIISIM)».

Heau m 3axa4m — TpPeOOBaHUS K pe3yJibTaTaM NPOXO0KIAEHHUS Y4eOHOM
NMPAKTUKH

Y4eOHasi paKkTHKa HaIpaBicHa Ha (OPMHUpPOBAaHUE Y OOYYAIOIIMXCS YMEHUH,
NPHOOPETCHHUE MEPBOHAYAIEHOTO MPAKTUYCCKOTO OIBITA M PEaTUu3yeTCs B paMKax
npodeccuonanpHoro moxayias I[IM.01«Coopka, mporpaMMHUpOBaHUE € ITYCKO-
HaJlaJIka MEXaTPOHHBIX CHCTEM» JIJIs IOCJICIYIOIIETO OCBOCHHMS HMHU OOLIUX H
npodecCHOHATbHBIX KOMITETCHIIUH 110 M30paHHOM CIIeIUaTbHOCTH.

B xo11e ocBOCHUS MpOrpaMMBbl CTYJEHT JODKCH:

UMeTh MPAKTHYECKHId ONbIT:
cOOMpaTh MEXaHUYECKHE Y3IIbI MEXaTPOHHBIX YCTPONCTB M CHCTEM;

coOupaTh JJIEKTPOMEXAaHUYECKHE U CHJIOBbIE JJIEKTPOHHBIE Y3JIbI MEXaTPOHHBIX
YCTPOICTB U CUCTEM;

coOupaTh BJIEKTPOTUIPABINUECKHE U DIIEKTPOIMHEBMATUYECKHE Y3Jbl U arperarbl
MEXaTPOHHBIX YCTPONCTB U CUCTEM;

COCTaBJIATh JOKYMEHTAIIMIO JUIS TIPOBEACHUS paboT 1Mo cOOpke 000pyI0BaHMS
MEXaTPOHHBIX CHCTEM;

coOUpaTh AIEKTPOHHBIE U KOMITBIOTEPHBIE MOAYIIH U Y3JIbl MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB U
CUCTEM;

CHUMATb N YCTAHABJIMBATb JATUYMKH MCXAaTPOHHBIX YCTpOﬁCTB H CUCTCM,

MPOBOJUTh HANAAKY U PETYJIUPOBKY MEXaHHUYECKUX Y3JIOB U arperaToB MEXaTPOHHBIX
YCTPOWCTB U CHCTEM;

MPOBOJWTh HAIAJAKY M PETyJIUPOBKY ITHEBMOMEXAaHMYECKHX VY3JIOB W arperatron
MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CUCTEM;

MPOBOJWTh HaNaAKy W PETryJUPOBKY THAPOMEXAaHHUYECKHX Y3JI0B W arperaTtoB
MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CUCTEM;

MPOBOJWTh HANAJKy W PETYJIUPOBKY OJJIEKTPOMEXAaHWUYECKUX Y3J0B M arperaton
MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB U CUCTEM;

MPOBOJUTH HATAJAKY M PETYIUPOBKY AJIEKTPOHHBIX MOJYJIEH MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB
U CHCTEM;

HacTpawBaTh W PETYJIUPOBATh MEXaHM3Mbl MEXAaTPOHHBIX YCTPOHMCTB W CHUCTEM B
COOTBETCTBUM C TEXHUUYECKUMHU TPECOOBAHUSIMU;



HacTpauBaTb OJBJIICKTPUUCCKUC, THUAPABIMYCCKUC W ITHCBMATHUYCCKUC IIPUBOJLI
MCXAaTPOHHBIX YCTpOfICTB N CUCTCM Ha CIICHUAIM3UPOBAHHBIX CTCHAAX,

HaCcTpaMBaTh KOMIUIEKCHI CJIEMSIIINX MPUBOJIOB B COCTABE MEXAaTPOHHBIX YCTPOMCTB U
CHCTEM;

HaCTPauBaTh JJIEKTPOHHBIE YCTPONCTBA MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB U CUCTEM;

KOHQUTrypupoBaThb W HacTpauBaTh NPOTPpaMMHOE OOECIeUeHHEe MEXaTPOHHBIX
YCTPOWCTB U CUCTEM;

BECTU MPOTOKON KOH(PUTYPUPOBAHHUS M HACTPOMKUM MPOTrpaMMHOr0O oOecreyeHus
MEXATPOHHBIX YCTPOWUCTB U CUCTEM;

KOH(UTypupoBaTh W HACTpauBaTh NPOTrpaMMHOE OOECIeYeHHWEe MEXaTPOHHBIX
YCTPOWCTB U CHUCTEM;

BCCTHU TIIPOTOKOJI KOH(i)I/II‘ypI/IPOBaHI/IH )51 HaCTpOP'IKPI MporpaMMHOro oOecrieueHus
MCXAaTPOHHBIX YCTPOﬁCTB Hn CUCTEM,

MporpaMMupoOBaTh MCXATPOHHBIC CHUCTCMBI C YUCTOM CHGHI/I(I)I/IKI/I TCXHOJIOTUYCCKUX
IMponcCCOB,

KOH(QUTYpUpOBaTh M HACTpauWBaTh MPOTPAMMHOE OOecleueHrue KIHEHT-CEPBEPHBIX
cucTeM cbopa M aHallh3a JJaHHbIX (TPOMBIIIUIEHHOTO HHTEPHETA BEIIeH );

IpPOrpaMMHUPOBATh MEXaTPOHHBIE CHUCTEMbI C Y4E€TOM CHEHU(PUKH TEXHOJIOTHYECKUX
IPOIIECCOB;

KOH(GUTYpUpOBaTh M HACTpaWBaTh MapaMmeTpbl WH(GOPMAIIMOHHOW BBIYMCIUTEIBbHON
CETH MEXaTPOHHOU CUCTEMBI;

IPOrpaMMHUPOBATh MEXAaTPOHHBIE CHUCTEMBI C YYETOM CHEHH(PUKA TEXHOJIOTHYECKUX
IPOIIECCOB;

KOMILUIEKCHO HACTPAauBaTh MEXAaTPOHHBIE YCTPOMCTBA U CHUCTEMBI C UCIOJIb30BAHUEM
porpaMMHOro oOecrieueHus: KOHTPOJUIEpOB U ympapisomux IBM, ux ycTpoiicTB
yIpaBJICHUS;

OCYIIECTBIISITH ITyCKO-HANAJ0YHbIE pa0OThI U UCTIBITAHUSI MEXaTPOHHBIX CHCTEM.
yMeTh:

HCIOJIB30BATh  JJICKTPOMEXAaHUYECKUE, THUAPABIMYECKUE U [HEBMATHYECKUE
WHCTPYMEHTHI /111 COOPKH Y3JI0B MEXaTPOHHBIX YCTPONCTB U CUCTEM;

YUTATb CXEMBbI, YCPTCIKH, TCXHOJIOITHICCKYIO JOKYMCHTAIIHNIO,

MOJIJICP)KUBATh COCTOSIHAE paboyero Mecta Mpu MPOBEACHHH COOPOYHBIX PabOT U
paboT C ANEKTPOHHO-BBIYUCIUTEIbHBIMU MAIIMHAMU B COOTBETCTBUH C TPEOOBAHUSAMU
A1EeKTpOo0E30NaCHOCTH, OXPaHbI TPyAa, IPOMBILIIIEHHOM, 3KOJIOTHYECKOW U MOKAPHOU
0e301acHOCTH;

UCIIOJIb30BaTh TEKCTOBBIE PENAKTOPHI (MPOLIECCOPBI) ISl COCTABJICHUS M YTEHUS
JTIOKYMEHTAIINH;

MPUMEHSTh TEXHOJIOTUM OEpeXJIMBOTO MPOU3BOJICTBA MPU OpraHu3alid U
BBITIOJIHEHUU Pa0OT MO COOPKE MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

TOTOBUTH UHCTPYMEHT U 000pYyI0BaHUE K COOPKE;



OCYIIECTBIISITH TPOBEPKY JIEMEHTHOMN 0a3bl MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

OCYHICCTBJIATH MOHTAaXXHBIC pa6OTBI THAPAaBINYCCKUX, ITHEBMATHUYCCKHUX,
QJIICKTPUICCKUX CUCTEM U CUCTCM YIIPABJICHUA,

KOHTPOJJIHUPOBATH KAaUCCTBO IMPOBCACHUA C60pO‘IHBIX pa60T MCXAaTPOHHBIX CUCTEM;

WCIIOJIb30BaTh KOHTPOJIbHO-U3MEPUTEIIbHBIE TPUOOPHl M CHEIUANbHBIE CTCHIBI IS
HaJIAIKU U PETYJIUPOBKU Y3JIOB, arperaToB M AJIEKTPOHHBIX MOIYJIEH MEXaTPOHHBIX
CUCTEM;

HCIIOJB30BaTh MCTOAbI HAJAAKKW W PCTYJIMPOBKH MCXaHHMYCCKHX Y3JIOB W arperaTtoB
MCXAaTPOHHBIX yCTPOﬁCTB Hn CUCTEM,

UCIIOJIb30BaTh METO/Ibl HATAJKUA U PETYJIUPOBKHU JIEKTPOHHBIX MOJIYJIEN MEXaTPOHHBIX
YCTPOWCTB U CUCTEM;

HaCTpanBaTh MU PETYIUPOBATH MCXAHHU3MbI MCXATPOHHBIX YCTpOﬁCTB n CHUCTCM B
COOTBE€TCTBHHU C TCXHUYCCKUMU Tpe6OBaHI/I$IMI/I;

HaCTpanBaTh JJICKTPUYCCKHC, THUAPABIMYCCKUC W ITHCBMATUYCCKUC IIPUBOABI
MCXAaTPOHHBIX YCTpOﬁCTB N CUCTCM Ha CIICHUAIIM3UPOBAHHBIX CTCHIAX,

HACTpanBaTh KOMIUIEKCHI CIEASIIUX MPUBOJOB B COCTABE MEXATPOHHBIX YCTPOMCTB U
CHUCTEM;

HAaCTpanuBaATh JICKTPOHHLIC yCTPOﬁCTBa MCXAaTPOHHBIX yCTpOﬁCTB N CUCTECM,

onpeneNsTh Ha0op KOH(DUTYpHpPYEMBIX MapaMeTpoB MPOTrPaMMHOTO oOecredeHus
MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB M CHUCTEM B 3aBUCUMOCTH OT TPEOOBAaHHMI K MX COCTaBy U
napameTpaM dKCIUTyaTaliu;

UCIIOJIb30BaTh MPOrpPaMMHBIE MHCTPYMEHTHI JJIi KOH(PUTYPUPOBAHMS U HACTPOUKHU
IPOrPaMMHOT0 00ECTICYEHHSI MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB U CHCTEM;

YUTaTh NPUHUUIHUAIBHBIE CTPYKTYPHBIE CXEMBbI, CXEMbl ABTOMAaTU3AalUU, CXEMBI
COCAMHEHUNM W TMOJAKIIOYECHUM; NPOBOAUTH OTIAAKY MPOrpaMM  YIIPaBICHUS
MEXaTPOHHBIMM CHUCTEMaMH W BU3YyalU3allMM TPOIECCOB YIPABICHHUS W pPabOThHI
MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

HacTpauBath W KoHurypupoath I[IJIK B cOOTBETCTBMM C NPUHIHIHATHLHBIMHU
CXEMaMHU MTOJKIIFOYEHHUS;

pa?)paGaTBIBaTB AJIr'OPUTMBI YIIPABJIICHHUA MCXATPOHHBIMH CUCTCMAMU,

nporpammupoBath [IJIK ¢ menpio ananmmsza u 00paOOTKM HHU(POBBIX M aHAIOTOBBIX
CUTHAJIOB W YNPABJICHUS UCIIOJIHUTEILHBIMU MEXaHU3MaMU MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

BU3YaJM3UPOBATH MPOIIECC YIPABICHUS B Pa0OTy MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

MPUMEHSITh CHEIUATN3UPOBAHHOE TMPOTpaMMHOE oOecleueHne Tpu pa3padoTKe
YOPaBISOMIMX MOporpaMM M BU3YyallM3alldd MPOLECCOB YINpaBICHUS U PpadOThI
MEXaTPOHHBIX CUCTEM,;

HACTpaWBaTh MAapaMeTPhl W KOH(MUTYpPAIHIO TPOTPAMMHOTO OOECTIeueHUs KIMEHT-
CEpBEPHBIX CUCTEM COOpa U aHaJIM3a JAHHBIX (IPOMBIILICHHOTO UHTEPHETA BEIE);

WCIIOJIb30BaTh MPOMBIIIJIEHHBIE TPOTOKOJIBI Jisl 00benuuenus [1JIK B ceTs;
HacTpaumBaTh NapaMeTpbl U KOH(GUryparuo HHHOPMAIUOHHON BHIYUCIUTEILHON CETH;
MCIIO0JIb30BaTh MPOMBIILIJIEHHBIE TPOTOKOJIBI Jisl 00benunenus [1JIK B ceTs;



[IPOU3BOAUTh KOMIUIEKCHYIO HAaCTPOMKY MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB U CHUCTEM,
UCIIOJIb3Ysl NPOrpaMMHOE OOECHEYEeHHE KOHTPOJUIEpOB W ymopasisdtomux OBM, ux
CUCTEM YIPaBICHU;

MMPOU3BOANTD ITYCKO-HaJIaJOYHBbIC pa6OTBI MCXAaTPOHHBIX CUCTCM;

BBIIIOJIHATH pa6OTBI 110 UCIIBITAHNIO MCXAaTPOHHBIX CUCTCM IIOCJIC HAJIAAKW 1 MOHTAaXa.

PE3YJIBTATBI OCBOEHUA TIPOI'PAMMBI ITPAKTUKHA

Pe3ynbTaToM OCBOCHUS TTpOrpaMmMbl MPOGEeCCHOHATBEHOTO MOJYJIS SIBISETCS
OBJIaJIeHHE 00y4aroNIMMUCS BUOM NpodeccruoHanbHoi  nedarensHocTH  «COOpKa,
IporpaMMHUpPOBAHUE M TYCKO-HAlaJKa MEXaTPOHHBIX CHUCTEM», B TOM 4YHUCIE
npodeccronanbubiMu (I1K) u o6mumu (OK) koMneTeHIusMu:

Kon HaunMeHnoBaHue pe3yjbTaTa 00y4eHust

I[IK 1.1 | BoimonHsATh COOPKY pa3auYHBIX Y3JI0B MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB U
CUCTEM

I[IK 1.2 | BBIOJTHATH CHATHE U YCTAHOBKY JIATUUKOB MEXATPOHHBIX YCTPOWCTB U
CUCTEM

I1K1.3 [Tpon3BOaUTh HANAIKy U PETYIUPOBKY PA3IUYHBIX Y3JI0B U arperatoB
MEXaTPOHHBIX YCTPOWUCTB U CUCTEM

IIK1.4 [IpoBoauTh HACTPOMKY KOMIUIEKCOB CIEIAIIMX IPUBOJIOB B COCTaBE
MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB U CUCTEM

IIK1.5 BbINONIHATE YCTAHOBKY MPOrpPaMMHOT0 OOECHeUeHUs AJIEKTPOHHBIX U
KOMITBIOTEPHBIX MOJIYJIEN U y3JI0B MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB U CUCTEM

I1K1.6 [IpoBoauT,  KOHPUTYpUpPOBAaHWE U  HACTPOMKY MPOTPaMMHOTO
o0ecrieueHus MeXaTPOHHBIX YCTPONCTB U CUCTEM

IIK1.7 [IpoBoauT, KOHPUTYPUPOBAaHME U  HACTPOHKY IMPOrPAMMHOIO
oOecrieueHusl KIMEHT-CEPBEPHBIX CHUCTEM cOOpa M aHajau3a JAaHHBIX
(IpOMBIIIJIECHHOT'O UHTEPHETA BEILEH )

I1K1.8 [IpoBoauTh  KOH(MUTYpHUpOBaHWE H  HACTPOHKY  IlapaMeTpoB
WH(GOPMAIIMOHHON BBIYMCIUTEIHLHOM CETH MEXaTPOHHOM CHCTEMBI

I1K1.9 [IpoBOIUTE KOMIUIEKCHYK) HACTPOMKY MEXATPOHHBIX YCTPOMCTB H
CUCTEM C MCIIOJIb30BAHUEM MTPOTPAMMHOTO 00€ecTieueHns KOHTPOJIJIEPOB
u ynpasisitoliux 9BM, UX yCTpOWCTB ynpaBieHus

OKO01 Brei6upats CrocoObl  pemieHuss  3aga4  NpodecCHOHATBHOU
JNEATENbHOCTH, MPUMEHHUTEIBHO K Pa3JIMYHBIM KOHTEKCTAM.




	собирать механические узлы мехатронных устройств и систем;
	собирать электромеханические и силовые электронные узлы мехатронных устройств и систем;
	собирать электрогидравлические и электропневматические узлы и агрегаты мехатронных устройств и систем;
	составлять документацию для проведения работ по сборке оборудования мехатронных систем;
	собирать электронные и компьютерные модули и узлы мехатронных устройств и систем;
	снимать и устанавливать датчики мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку механических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку пневмомеханических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку гидромеханических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку электромеханических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку электронных модулей мехатронных устройств и систем;
	настраивать и регулировать механизмы мехатронных устройств и систем в соответствии с техническими требованиями;
	настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах;
	настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем;
	настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем;
	конфигурировать и настраивать программное обеспечение мехатронных устройств и систем;
	вести протокол конфигурирования и настройки программного обеспечения мехатронных устройств и систем;
	конфигурировать и настраивать программное обеспечение мехатронных устройств и систем; (1)
	вести протокол конфигурирования и настройки программного обеспечения мехатронных устройств и систем; (1)
	программировать мехатронные системы с учетом специфики технологических процессов;
	конфигурировать и настраивать программное обеспечение клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей);
	программировать мехатронные системы с учетом специфики технологических процессов; (1)
	конфигурировать и настраивать параметры информационной вычислительной сети мехатронной системы;
	программировать мехатронные системы с учетом специфики технологических процессов; (2)
	комплексно настраивать мехатронные устройства и системы с использованием программного обеспечения контроллеров и управляющих ЭВМ, их устройств управления;
	осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных систем.
	использовать электромеханические, гидравлические и пневматические инструменты для сборки узлов мехатронных устройств и систем;
	читать схемы, чертежи, технологическую документацию;
	поддерживать состояние рабочего места при проведении сборочных работ и работ с электронно-вычислительными машинами в соответствии с требованиями электробезопасности, охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности;
	использовать текстовые редакторы (процессоры) для составления и чтения документации;
	применять технологии бережливого производства при организации и выполнении работ по сборке мехатронных систем;
	готовить инструмент и оборудование к сборке;
	осуществлять проверку элементной базы мехатронных систем;
	осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, электрических систем и систем управления;
	контролировать качество проведения сборочных работ мехатронных систем;
	использовать контрольно-измерительные приборы и специальные стенды для наладки и регулировки узлов, агрегатов и электронных модулей мехатронных систем;
	использовать методы наладки и регулировки механических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	использовать методы наладки и регулировки электронных модулей мехатронных устройств и систем;
	настраивать и регулировать механизмы мехатронных устройств и систем в соответствии с техническими требованиями; (1)
	настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах; (1)
	настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем; (1)
	настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем; (1)
	определять набор конфигурируемых параметров программного обеспечения мехатронных устройств и систем в зависимости от требований к их составу и параметрам эксплуатации;
	использовать программные инструменты для конфигурирования и настройки программного обеспечения мехатронных устройств и систем;
	читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; проводить отладку программ управления мехатронными системами и визуализации процессов управления и работы мехатронных систем;
	настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными схемами подключения;
	разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами;
	программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами мехатронных систем;
	визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем;
	применять специализированное программное обеспечение при разработке управляющих программ и визуализации процессов управления и работы мехатронных систем;
	настраивать параметры и конфигурацию программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей);
	использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть;
	настраивать параметры и конфигурацию информационной вычислительной сети;
	использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; (1)
	производить комплексную настройку мехатронных устройств и систем, используя программное обеспечение контроллеров и управляющих ЭВМ, их систем управления;
	производить пуско-наладочные работы мехатронных систем;
	выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и монтажа.

